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Descripción: Dispositivo de medición de aperturas muy pequeñas en piezas mecánicas por medio de la exploración de la apertura misma por un haz láser enfocado y el análisis de la duración del pulso producido en un fotodetector por la radiación que atraviesa dicha apertura. El objetivo de esta invención es proporcionar un dispositivo para realizar dichas mediciones con características superiores a las existentes en el mercado y cuyo funcionamiento se base en una construcción novedosa y que pueda ser implementado de una manera sencilla en procesos industriales de alta productividad. 
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